
 

（詳細） （仕様・構成） 

管 理 番 号  ET-F0025 電極直径 約φ200 

設 備 名  枚様式イオンミリング装置 ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ密度 最大 1mA/cm2 

型   式 IM-3-1 基板処理枚数 3”×1枚 

製 造 元  日立製作所 ホルダ 回転及び傾斜(±90°)可能 

年   式  １９９３ 到達真空度 1×10－6Torr 以上 

  排気速度 5×10－6Torr まで 30 分以内 

  水冷機構 ステージ直接水冷 

  真空バルブ 空気式 

（備考） 

 仕込室：カセットエレベータ２基、ウエハ搬送ロボット１台、3”角カセット２個使用 

     真空中搬送 

 総重量：３,７００ｋｇ 

 装置構成：本体、ｲｵﾝ源電源、ｸﾘｰﾝﾕﾆｯﾄ(冷水)、冷却水ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ、RP（2 個） 
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